


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK9]微小缺陷激光多普勒全场扫描无损检测法
	申请/建议项目名称(英文)
	Laser‑Doppler Full‑Field Scanning Non‑Destructive Testing Method for Micro‑Defects

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	河海大学

	目的、意义或必要性
	微小缺陷激光多普勒全场扫描无损检测法是一种基于激光多普勒测振原理的结构全场非接触式扫描无损检测技术，可实现薄壁结构表面和内部微小缺陷（裂纹、分层等）识别与定位。该方法通过对被测结构施加简谐激励，同时使用扫描激光测振仪逐点采集稳态振动结构表面速度、位移或加速度响应，获取结构全场振动变形，进而使用振动变形及其空间导数构造各类损伤指标，实现微小缺陷的识别并定位。
多普勒全场扫描无损检测法凭借非接触、高分辨率、全域动态检测的优势，已逐步形成检测微小内部缺陷的前沿技术，应用于土木、交通、能源、高端装备等重点领域。但是，该方法目前无统一的标准支撑，存在检测方式和参数不统一、数据处理算法各异、损伤评价指标不规范、缺陷判定尺度混乱等突出问题，导致不同机构、不同设备的检测数据无法互通互认，检测结果重复性、可靠性难以保障。随着我国重大工程提质升级、结构安全精细化管控需求持续提升，行业对微小、隐性缺陷的精准检测诉求愈发迫切，亟需出台专项标准，统一全流程技术规范。因此，本标准的编制与实施具有极强的行业必要性与现实紧迫性。
制定《微小缺陷激光多普勒全场扫描无损检测法》标准，将填补针对振动结构的激光扫描无损检测法标准空白，促进完善激光无损检测标准体系，支撑设备结构精细化安全管控。
[bookmark: OLE_LINK3]经检索，目前国内外尚未发现针对微小缺陷激光多普勒全场扫描无损检测法的相关标准。
本文件拟规定了微小缺陷激光多普勒全场扫描无损检测法。
本文件将适用于尺寸5 cm到200 cm的金属或复合材料表面或内部微小缺陷（如裂纹、凹坑、分层等）进行激光多普勒全场扫描无损检测。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。


 2 / 5

